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要約 【利用分野】

走査型プローブ顕微鏡（ＳＰＭ：Ｓｃａｎｎｉｎｇ Ｐｒｏｂｅ Ｍｉｃｒｏｓ

ｃｏｐｅ）の原理を利用したプローブ型ＭＥＭＳメモリに関するもの。

【発明の内容】

プローブ先端部を安価かつ容易に製造できるマイクロプローブを提供する。そ

のために、保護台、絶縁層、電極層がこの順番で第１の方向に配列したマイク

ロプローブが提供される。前記第１の方向とは異なる第２の方向に形成された

前記マイクロプローブの主面において、少なくとも前記電極層に段差が形成さ

れ、この段差により前記電極層が第１の領域と第２の領域とに区画される。
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